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出口马来西亚成像光谱仪OMIS-II(M)通过出所评审 
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出口马来西亚成像光谱仪OMIS-II(M)通过出所评审 

 
由中科院上海技术物理研究所科研处组织的评审专家组

于2006年2月23日在本所对出口马来西亚成像光谱仪OMIS-II
(M)进行了出所评审。 

专家组在听取课题组作的“OMIS-II(M)”出所验收报告
和“OMIS-II(M)”检验测试报告后根据合同要求查看了
OMIS-II(M)整机、附件、《用户手册》等有关资料以及包装
箱等。 

专家组一致认为仪器的性能和技术指标达到合同要求，
符合出所要求，同意从方便用户出发做一些补充后交付用
户。 

课题组全体同仁决心再接再厉做好马来西亚用户来验收
的准备工作。 

 

                         二室 杨一德供稿 

                          2006年3月6日 
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 相关信息：OMIS-II

· 马来西亚国家科技与创新部部长访问我所 (5.20) 

· 积极开展国际遥感合作,推动高新技术出口[图] (12.10) 
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